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(54) Verfahren zum Betreiben eines Hochtemperaturreaktors zur Behandlung von
Entsorgungsgiitern

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Hochtemperaturreaktors zur Behandlung von
heterogenen Entsorgungsgutern, bei dem die Entsor-
gungsguter Uber eine Beschickungsstelle in den Reak-
tor eingebracht werden und unterhalb der
Beschickungsstelle ein loses, geschittetes Verga-
sungsbett bilden, in dem durch Sauerstoff die anorgani-
schen bzw. organischen Bestandteile einer
Aufschmelzung bzw. Vergasung und Homogenisierung
unterworfen werden und oberhalb der Beschickungs-
stelle die gasférmigen Vergasungsprodukte zur Bildung
und Stabilisierung von Synthesegas einer Hochtempe-
raturbehandlung unter Sauerstoffzugabe unterzogen
werden, wobei zur Hochtemperaturbehandlung wasser-
gekiihlte Sauerstofflanzen eingesetzt werden.
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